




































专利名称(译) 触诊诊断设备

公开(公告)号 US20160015271A1 公开(公告)日 2016-01-21

申请号 US14/335308 申请日 2014-07-18

[标]申请(专利权)人(译) 国立成功大学

申请(专利权)人(译) 成大

当前申请(专利权)人(译) 成大

[标]发明人 WANG WEI CHIH
CHANG CHIH HAN
SU FONG CHIN
LINDERS DAVID

发明人 WANG, WEI-CHIH
CHANG, CHIH-HAN
SU, FONG-CHIN
LINDERS, DAVID

IPC分类号 A61B5/00

CPC分类号 A61B5/0053 A61B5/6826 A61B5/6839 A61B5/0004 A61B2562/223 A61B2562/0266 A61B2560/0412 
A61B2562/164 A61B2562/0247 A61B5/6824 A61B5/6843

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

触诊诊断装置技术领域本发明涉及一种触诊诊断装置，其包括嵌入支架
中的光学压力传感器。其中光学压力传感器是光纤传感器，或者是设置
在手指或手掌上的微制造波导传感器;光学压力传感器被配置为接收光强
度在光学压力传感器上施加力时衰减的光学信号。因此，本发明的触诊
诊断装置可以通过衰减施加力的光学压力传感器中的光学信号的强度来
提供高感测灵敏度，因此它可以基于用户的定量反馈提供精确和即时的
信息。 。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/c2d1388e-f123-44ba-bca2-eb106d146927
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/055073526/publication/US2016015271A1?q=US2016015271A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220160015271%22.PGNR.&OS=DN/20160015271&RS=DN/20160015271

